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摘要(译)

能抑制背衬层的厚度的同时使向背面输出的超声波衰减的超声波探头具
备：用于收发超声波的压电振动子(1)；被接合在压电振动子(1)的背面，
用于使从压电振动子(1)向背面方向放射的超声波衰减的背衬层(4d)。背
衬层(4d)具有从与压电振动子(1)的接合面向背面方向形成的、基于声波
重叠原理的长度不同的多个发音管(5c)，所述多个发音管(5c)中包括长度
的一部分被形成在垂直于背面方向的方向上、长度的其他部分被形成在
平行于背面方向的方向上的发音管(5c)。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4dfc2acf-92e1-4e31-87b6-6b399e67bae9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045003618/publication/CN102474692A?q=CN102474692A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102474692A

